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https://www.kit.ac.jp/application/view/index.php?id=485733
https://www.kit.ac.jp/career_index/careersupport/

	※途中入退室、遅刻・早退不可
	大学院生対象

	技術文書
	作成講座
	第3回
	内容
	・書き方の講義
	・グループワーク

	: 10/26（月）
	13:00 - 17:00
	備　考：事前に研究概要を提出　※詳細は申込フォームを参照ください 　　　　N1レベルの日本語能力が必要です。別途、英語での就職相談も実施中▶︎




